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CERTIFICADO 

Concedemos a  ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS este certificado de  Frequência  na Convenção  

Hack Day S icred i  P ione ira       

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Estadual 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 

Apoio:  Sicredi Pioneira RS 

Realização:  05 de outubro de 2019 Duração: 14 horas São Leopoldo, 18 de novembro de 2019. 

  

 

 

Mateus Raeder    
Coordenador do curso de Ciência da Computação   

 

 

 

 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/C0688D77E66AC7DD90AA00E184DBD63B8512A28B 

 

PROGRAMA

 Solução de desafios propostos pelo Sicredi. 

 Utilização de diferentes ferramentas computacionais relacionadas ao escopo dos desafios. 

 Oficinas técnicas.  

 Apresentação da solução encontrada para uma banca avaliadora.

 
 
 

Coordenadores: Denise Bandeira, Margrit Krug, Mateus Raeder e Rosemary Francisco. 
 

Frequência mínima exigida: 75%. 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
UNIDADE DE APOIO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 

Registro n.º 6, folha 231 do livro EX041. 

 São Leopoldo, 18 de novembro de 2019. 

 

Gerência de Serviços Acadêmicos 
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